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	CEMEL
	Centro de Microscopia Eletrônica
ICB-UFMG - Bloco O2 sala 299
31270-901 - Belo Horizonte, MG

	Coordenação da área de Microscopia Eletrônica

Hélio Chiarini-Garcia
(31)3409.2807


	cemel@icb.ufmg.br
http://www.cemel.icb.ufmg.br
(31) 3409-2536


O pesquisador interessado em utilizar o Cemel na área de microscopia eletrônica, deverá ter seu projeto aprovado pelo Conselho Diretor e assumir o compromisso de pagar pelos custos para a execução do projeto conforme valores estipulados (ver tabela na página do Centro: http://www.cemel.icb.ufmg.br). Se for tecnicamente capacitado a utilizar os equipamentos e instalações do Centro poderá fazê-lo de forma independe, mediante reserva de horário. Caso contrário, poderá contar com ajuda de técnicos do Centro, mediante o pagamento de taxas cujos valores podem também ser consultados na página Web do CEMEL. Quando contratada a execução e análise dos serviços, fica esclarecido que o prazo de entrega estará vinculado ao funcionamento dos equipamentos. Este formulário, devidamente preenchido deve ser enviado eletronicamente para o e-mail do coordenador da área, Prof. Hélio Chiarini-Garcia. O solicitante deve aguardar até uma semana a resposta, também via e-mail, de sua análise pelo Conselho Diretor.

Obrigatório o preenchimento de todos os campos
Data: 




                            Número CEMEL do Projeto:

Título do Projeto:

Nome do Pesquisador responsável pelo projeto:
Endereço Profissional:
Telefone: 




E-mail:
Endereço Residencial:

Telefone:

Recursos para execução do projeto:
Nome das demais pessoas que irão trabalhar neste projeto no CEMEL:

Descrição da amostra:
- Animal (ex., humano, camundongo), Tecido (ex., figado, coração), ou Outras (especifar):
Tecidos ou amostras estarão infectados ou contaminados?      (     ) Sim     (      ) Não   

(Em caso positivo, favor informar à Diretoria antes do processamento para que sejam tomadas as devidas precauções)

Estimativa de número de tratamentos diferentes e repetições:

Estimativa do número de blocos (MET) e suportes (MEV) de cada tratamento:

Técnicas a serem utilizadas no Cemel:
(   ) MET (EM 10 Zeiss)

__ Fixação

__ Infiltração e inclusão

__ Inclusões especiais (ex. Lowicryl)

__ Cortes semi-finos e ultramicrótomia

__ Outras:
(   ) MEV (DSM 950 Zeiss)

__ Fixação

__ Impregnação

__ Secagem em Ponto Crítico de CO2
__ carbon coating
__ metalização (sputter/gold coating)

__ Outras: 
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                          Número do Projeto no CEMEL:
Descrição do Projeto 
(máximo duas páginas)

Nome do pesquisador responsável pelo projeto: 

Título do Projeto:  

Descrição do Projeto:

(Resumo contendo objetivos e metodologia a ser utilizada, enfatizando as atividades que irão requerer o uso das facilidades do CEMEL)

CEMEL formulário ME - 21.09.2011

